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パーティクルカウンターの実例・・・次世代半導体・センサ科学研究所(IRES²)の

クリーンルームの清浄度測定

機器の使用シーン

試験結果

クリーンルームとは、「空気中における浮遊微小粒子、浮遊微生物が限定さ
れて清浄度レベル以下に管理され、必要に応じて温度、湿度、圧力などの環
境条件についても管理が行われている空間」のこと。

クラス数が小さくなればなる
ほど、清浄度は高くなる

半導体製造工場ではクラス３～５レベルの
クリーンルームが最適となる

用途：クリーンルームの洗浄度管理
製品製造工程の環境管理
医療現場の清浄度管理 等
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